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Two Days of Hands‐on Modules including: 

 Photolithography‐ Etch a design into a silicon wafer  
 Sense of Scale‐ Acquire images 100x smaller than a human hair 
 MEMS Devices‐ Activate tiny machines called MicroElectromechanical System Devices (MEMS) 
 MicroFluidic Device – Fabricate a MicroFluidic Device 

What you’ll take home: 
 MicroFluidic Mixer 
 Etched Wafer 
 MEMS T‐shirt 
 Jump Drive – including MEMS images, personal bunny suit photo & more! 

 
 
     

              Cost:     $25 Registration Fee
Where:   Skills & Technology Training Center (Fargo) 
  Center for NanoScience Technology Training (CNTT) 
When:  Early June – Dates TBD (Classes run 8:30 – 4:30) 
Contact:  Kyle Davison | 701‐231‐6901 | kdavison@trainfargo.com 
  Kristi Jean | 701‐231‐6922 | kristi.jean@ndscs.edu 


